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ІV. Відомості про підприємство, установу, організацію, в якій було
виконано дисертацію
Повне найменування юридичної особи: Східноукраїнський національний університет імені
Володимира Даля

Код за ЄДРПОУ: 02070714
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V. Відомості про дисертацію
Мова дисертації:
Коди тематичних рубрик: 55.31.01

Тема дисертації:
1. Підвищення точності різання напівпровідникових монокристалів за рахунок зменшення нерівномірності
натягу корпуса відрізного круга.

2. Heightening of accuracy ID saw cutting semiconductor monocrystals due to reduction of non-uniformity of a
tension of the case of a detachable circle.

Реферат:
1. Об'єкт дослідження - точність різання монокристалів алмазним відрізним кругом із внутрішньою ріжучою
крайкою, який закріплено і розтягнуто у пристрою натягу. Мета дослідження - підвищення точності різання
злитків напівпровідникових монокристалів алмазними відрізними кругами із внутрішньою ріжучою крайкою
за рахунок зменшення нерівномірності натягу інструмента. Методи досліджень: теоретичні на базі положень
теорії пружності, теорії коливань і міцності елементів і вузлів конструкцій, експериментальні з
використанням методів математичної статистики. Запропоновано аналітичну залежність для визначення
величини прогину відрізаної пластини. Розроблено методи визначення нерівномірності натягу відрізного
круга, а також методику вибору гранично допустимої величини натягу відрізного круга з урахуванням впливу
сил різання. Впроваджена у виробництво методика зменшення величини нерівномірності натягу відрізного



круга. Результати досліджень можуть бути використані в умовах ділянок різання злитків
напівпровідниковихматеріалів при виготовленні підкладок.

2. Object of research - accuracy of cutting of monocrystals with ID saw cutting which is fixed and will stretch in
the device of a tension. The purpose of research - increase of accuracy of cutting of ingots of semi-conductor
monocrystals by ID saw cutting due to reduction of non-uniformity of a tension of the tool. Methods of researches:
theoretical on bases of positions of the theory of elasticity, the theory of fluctuations and durabilities of elements
and units of designs, experimental with use of methods of mathematical statistics. Analytical dependence for
definition of size of a deflection of the cut off plate is offered. Methods of definition of non-uniformity of a tension
of a detachable circle, and also a technique of a choice of maximum permissible size of a tension of a detachable
circle in view of influence of forces of cutting are developed. The technique of reduction of size of non-uniformity
of a tension of a detachable circle is introduced in manufacture. Results of researches can be usedin conditions of
sites of cutting of ingots of semi-conductor materials at manufacturing wafers.
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